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Kurzbeschreibung:

Die Zustandsiiberwachung von technischen Flissigkeiten, insbesondere Olen, stellt eine wichtige
Herausforderung im Zuge der Kosten- und Ressourcen-Effizienz dar. Sensoren auf Basis der
Mikrosystemtechnik sind hierflr pradestiniert, da sie leicht in technische Anlagen integriert werden
kdnnen. Diese kdnnen effizient durch die Integration von Nano-Strukturen uberwunden werden: Sie
erlauben eine hochfeste Verbindung unterschiedlicher Materialien wie Silicium und Keramik und sie
haben wesentlichen Einfluss auf die optischen Eigenschaften des Silicium-Luft-Ubergangs, der in der
Infrarot-Messstrecke von groller Bedeutung ist. Erst der Einsatz der Nano-Oberflachen mit
StrukturgrolRen weit unterhalb der relevanten Wellenlangen erlaubt ein extrem kompaktes,
hochfestes Mikro-Sensor-System, das auch den optischen Anforderungen in vollem Umfang genugt.

Unsere Aufgaben:

Optische Untersuchung der Nanostrukturen und IR-Komponenten, Untersuchung von Abscheide-
und Atzprozessen, Erarbeitung von Auswertealgorithmen, messtechnische Charakterisierung.

Projektpartner:

HYDAC Electronic GmbH, Siegert Thinfilm Technology GmbH, EADS Deutschland GmbH, Micro-Hybrid
Electronic GmbH, FUCHS Europe Schmierstoffe GmbH, TU Illmenau — Institut fur Mikro- und
Nanotechnologien, ZeMA - Zentrum fur Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH
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